
 
 

 

 
 

 JPCA Show 2009/2009 マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2009 出展者の皆様へ第３回先端融合技術

パビリオン出展要項についてご案内申し上げます。第３回先端融合技術パビリオンでは、出展者の皆様が下記先端

融合技術に係わる製品・技術 PR のためのパネル展示・製品展示を無料で行って頂けるコーナを設置しております。

また、パビリオン会場に隣接しているオープンセミナ会場での“先端融合技術パビリオンセミナ”へも無料でご参加い

ただけます。是非、この機会を有効にご利用頂きたく下記要項をご覧の上、別添のお申込書を期日までにご返送下さ

いますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１.開催・募集内容 

  ①パネル展示・製品展示について 

 

●会  期：2009 年 6 月 3 日（水）～6 月 5 日（金） 

 

●会  場：東京ビッグサイト 東展示棟 2 ホール 第３回先端融合技術パビリオンコーナ(予定) 

 

●展示対象： 【光テクノロジゾーン】 

材料（結晶、ｶﾞﾗｽ、ｾﾗﾐｯｸｽ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・有機、液晶、ﾚｰｻﾞ用色素、感光剤、接着剤/研磨剤、

蒸着材、その他関連材料）、光素子・部品(各種ﾚｰｻﾞ、発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ、光源及び光源装置、個別

受光素子、ｱﾚｲ型受光素子、複合光素子、太陽電池、光ﾃﾞｨｽｸ媒体、液晶、ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、

その他のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ素子、光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ、ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾌｧｲﾊﾞ等、光ｺﾈｸﾀ、光受動部品、光回路部品、

ﾚﾝｽﾞ、ﾐﾗｰ、ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、ﾌｨﾙﾀｰ、光集積回路、その他光素子部品)、光機器・装置（光伝送機器・

装置、光ﾘﾝｸ、光ﾓﾃﾞﾑ、空間光伝送機器・装置、その他の光伝送機器・装置、光測定器/光応

用計測器、光ﾌｧｲﾊﾞ応用計測器、光学機器、光ﾃﾞｨｽｸ装置、光ﾌﾟﾘﾝﾀ、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機器・装置、画

像処理機器・装置、ﾚｰｻﾞ複写機、ﾚｰｻﾞﾌｧｸｼﾐﾘ、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ、その他の光入出力機器・装置、

医用ﾚｰｻﾞ機器・装置、ﾚｰｻﾞ応用生産装置、その他光機器・装置）、光産業関連（除振台/位置

決め装置、光実験機器・装置、保護眼鏡、電源、研磨加工装置、ｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置、光ﾌｧｲﾊﾞ融着

装置、熱交換器、真空ﾎﾟﾝﾌﾟ、洗浄装置、その他製造・加工装置、機材、その他光産業関連）、

ｻｰﾋﾞｽ、ｿﾌﾄｳｴｱ、書籍・雑誌・新聞・電子出版、設計・製作受託業務、試験・加工受託業務、

その他  

【ナノテク・MEMS テクノロジゾーン】 

材料・素材（ﾌﾗｰﾚﾝ、ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ、ﾌｫﾄﾆｸｽ材料、複合材料高性能磁性材料、ﾅﾉｸﾗｽﾀｰ、ﾅﾉｶﾞﾗｽ、ﾅﾉ

粒子ｺﾛｲﾄﾞ、ﾅﾉｺｰﾃｨﾝｸﾞ、ﾅﾉﾒﾀﾙ、ﾅﾉｾﾗﾐｯｸｽ、ﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ材料など）、ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（量子ﾄﾞｯﾄ・細線、

量子ﾃﾞﾊﾞｲｽ、単一分子ﾃﾞﾊﾞｲｽ、光ﾃﾞﾊﾞｲｽ、次世代 LSI、ﾃﾞｰﾀｼﾄﾚｰｼﾞ、次世代電池、次世代ﾃﾞｨｽﾌﾟ

ﾚｲ、光通信材料など）、ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞ（ﾄﾞﾗｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ、DNA ﾁｯﾌﾟ、たんぱく質ﾁｯﾌﾟ、DDS、ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀ

ｰ、ｹﾞﾉﾑ創薬、ﾍﾙｽｹｱﾁｯﾌﾟ、ﾏｲｸﾛ TAS、再生医療など）、環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ（光触媒、水素吸蔵ﾀﾝｸ、

排ガス触媒、燃料電池材料〔膜、電極、ｼｽﾃﾑ〕、2次電池材料など）、評価・計測（光学顕微鏡、

SPM、AFM、LSI 試験用ﾌﾟﾛｰﾊﾞ、超精密測定機器設計ﾂｰﾙ、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、電子顕微鏡（SEM、TEM）、

MEMS（情報・通信機器、ｾﾝｻ、光ｽｲｯﾁ、ｼﾞｬｲﾛ、赤外線ｲﾒｰｼﾞｬ、小型ﾓｰﾀｰ、微細・狭所作業ﾂｰﾙ、

ｶﾃｰﾃﾙ・内視鏡、ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾏｲｸﾛｾﾝｼﾝｸﾞ機器など）超微細加工・微細配線技術（薄膜製造技術、

ｴｯﾁﾝｸﾞ、ﾚｰｻﾞｰ・ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ加工、電子ﾋﾞｰﾑ加工、微小放電加工、微細回路製造用露光装置、超精

密表面加工技術など）、その他 



●出展料： 無料 (JPCA Show 2009/2009 マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2009 

出展者は無料でご出展いただけます。) 

 

  ●運営事務局でご用意する物：①～③のいずれか 1 つをご選択下さい。 

  ①パネル掲示用ボード（１枚用）+ガラスケース１台 

②パネル掲示用ボード（１枚用）+展示台 

③装置等設置スペース（１小間分 ３ｍ×３ｍまで無料） 

注意：展示するパネル製作は各社でご用意下さい。（A１サイズ） 

                 

※上記の他に追加でパネル展示用ボード、ガラスケース、展示台、装置スペースをご希望の場合は、

有料となります。 

・ パネル展示用ボード    ５，４６０円（税込） 

・ ガラスケース   １４，７００円（税込） 

・ 展示台     ８，９２５円（税込） 

・ 装置等設置スペース  １２６，０００円（税込） 

・ パネル製作をご依頼の場合   ２９，４００円(税込)／枚 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●搬入・搬出について 展示パネルの搬入につきましては、6 月 2 日（火）搬入最終日までに先端融合技術パビリオ

ン内で、ご社名を表示してありますパネル展示用ボードの前に搬入してください。パネルの

貼り付けは運営事務局で行います。 

              ※装置の搬入・出方法については、後日お申込者にご連絡をさせて頂きます。 

 

②先端融合技術 PR セミナ 

上記出展の他に、先端融合技術パビリオン内オープンセミナ会場にて出展者による先端融合技術PRセミナを開催

します。こちらへの参加も無料ですので、是非この機会をお見逃し無く、沢山のご応募をお待ちしております。 

●講演発表方法 

① 講演発表当日は、プログラムに従って順次ご発表頂きます。 

② 発表時間は、当日配布資料、アンケート配布・回収、発表用 PC／プロジェクターへの設置・接続、その他講

演機材準備・設置・撤去や質疑応答も含め 1 講演 45 分間です。講演時間（発表コアタイム）以外は、自社出

展ブース等発表会場以外でのご対応をお願い致します。 

③ 事務局側で準備する会場内発表用備品使用に関しては、補助スタッフにお問い合わせ下さい。 



２．申込締切日 

平成２１年２月１３日（金） 厳守 

 

３．本件についてのお申込・お問合せ先 

  社団法人日本電子回路工業会 

 担当：渡部、岡田、松平 

  〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F 

  TEL：03-5310-2020 FAX：03-5310-2021   e-mail：show@jpca.org 

以 上 


